Politechnika Wroctawska

Uchwala nr 947/45/2016-2020
Senatu Politechniki Wroclawskiej
z dnia 2 lipca 2020 r.
zmieniajaca
Uchwale nr 790/33/2016-2020 z dnia 13 czerwea 2019 r,
w sprawie ustalenia warunkéw, trybu oraz terminu rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji

na studia wyzsze w Politechnice Wroclawskiej na rok akademicki 2020/2021

§ 1. Senat Politechniki Wroclawskiej, dzialajqc na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11 Statutu,
w zwigzku z art. 79 ust. Sa Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 693),
postanawia zmienié tresé Uchwaly nr 790/33/2016-2020 z dnia 13 czerwea 2019 v. w sprawie
ustalenia warunkdw, trybu oraz terminu rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji na studia wyisze
w Politechnice Wroctawskiej na rok akademicki 2020/2021, w ten sposéb ze w zalgczniku
do uchwaly pn. , Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wroctawskiej na rok

akademicki 2020/2021" w pkt. 2.3 dodaje sig podpunkty k) ~t) w brzmieniu:

W) w rekrutacii na rok akademicki 2020/2021 egzamin z rysunku odbedzie si¢ w formie
on-line z wykorzystaniem platformy Zoom. Uczelnia udostgpni do pobrania na stronie
internetowej Dzialu Rekrutacji Politechniki Wroclawskiej bezplatng aplikacje Zoom
kandydatom, ktdrzy wiscili oplate rekrutacyjng i ktérych status w systemie rekrutacyjnym

Uczelni oznaczony zostal jako ,, wplynela opfata”,

. 1) kandydat jest zobowigzany do zapewnienia sobie na swoj wtasny koszi i ryzyko:

(i) odpowiedniego sprzetu, umozliwiajgcego udzial w egzaminie komputer/laptop/tablet wraz z
dostgpem do internetu, zainstalowanym programem Zoom oraz kamerq internefowq, a takze
urzgdzenie umozliwiajgce wykonanie i przestanie fotografii pracy,

(i) materiatéw plastycznych niezbednych do wykonania prac w tym: czterech arkuszy brystolu
Iub innego grubego, bialego papieru np. papieru ksero 120 g w formacie A3, oléwkéw o réznej
twardosci, gumki do $cierania, deski rysunkowej, klipséw do przypiecia papieru do deski,

(ifi) udziatu petnoleiniej osoby w charakterze modelki/modela oraz krzesta dla tef osoby,”




..J) podczas egzaminu kandydaci przygotujg:
(i) dwa rysunki ofowkiem z natury (na dwéch osobnych kartach),

(ij) dwa rysunki oféwkiem z wyobrazni (na dwdch osobnych kartach),”

k) kandydaci zobowigzani sq do przestania na swdj wiasny koszt i ryzyko wszystkich prac
rysunkowych na adres Dziatu Rekrutacii Politechniki Wroclawskiej podany na stronie
internetowej Uczelni. Prace nalezy przestaé w terminie do 17 lipca 2020 r. (liczy sie data
wphywu do Dzialu Rekrutacji Uczelni). Prace nalezy umiesSci¢ w jednej przesyice. Prace nie
mogq byé uszkodzone, posidadane czy zagiete. Rysunki powinny byé przesiane
w kopercie/teczce/tubie/innym opakowaniu, ktdre zachowa ich pierwotny format. Prace nie
mogq by¢ podpisane ani opatrzone zadnym znakiem/ sygnaturg umozliwiajqcym identyfikacje
ich autora. Oprécz prac, w tej samej przesyfce lecz w oddzielnej, zaklejonej kopercie kandydat
zobowigzany jest przestaé pobrane ze strony internefowej Dziatu  Rekrutacji

(www.rekrutacia. pwr.edu pl; zakladka ,, egzaminy”) podpisane oSwiadczenie o samodzielnym

wykonaniu prac rysunkowych wraz z kartq identyfikacyjng,”

S w przypadku gdy w trakcie egzaminy, kandydat opusci kadr, przez co rozumie sig takze
zastoniecie ekranu, bez zgody osoby nadzorujqcej egzamin, Miedzywydziatlowa Komisja
Rekrutacyjna podejmie decyzje o przyznaniu 0 punktéw za egzamin, co begdzie rownoznaczne

z niezaliczeniem w/w egzaminu,”

»m) w przypadku gdy kandydat w trakcie egzaminu skorzysta z pomocy innej osoby, pomoze
innym zdajgcym [lub zakldci przebieg egzaminu, Miedzywydzialowa Komisja Rekrutacyjna
podejmie decyzje o przyznaniu 0 punktéw za egzamin, co bedzie réwnoznaczne z niezaliczeniem

w/w egzaminu,”’

1) w przypadku gdy kandydat nie przesle fotografii na indywidualny adres e-mail podany
w wiadomoSci przestanej przez Politechnike Wroclawskg, Miedzywydzialowa Komisja
Rekrutacyjna podejmie decyzje o przyznaniu 0 punktéw za egzamin, co bedzie réwnoznaczne z
niezaliczeniem w/w egzaminu, chyba ze nieprzyslanie fotografii nastgpito na skutek
okolicznosci, za ktére kandydat nie pornosi winy; cigzar udowodnienia tych okolicznosci

spoczywa na kandydacie, ”

,0) w przypadiku gdy praca zostanie opatrzona podpisem/ sygnaturg umozliwiajqcq
identyfikacig autora pracy, Miedzywydziatowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje

o przyznaniu 0 punkiow za egzamin, co bedzie réwnoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminuy, ™




D) w przypadku gdy prace kandydata sq uszkodzone, poskiadane lub zgigte Migdzywydziatowa
Komisja Rekrutacyjna moze podigé decyzje o przyznaniu 0 punktéw za egzamin, co bedzie

réwnoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,

» 1Y w przypadku gdy kandydat nie przesle oswiadczenia o samodzielnosci wykonania prac wraz
z kartq identyfikacyjng, Miedzywydzialowa Komisja Rekrutacyina podejmie decyzje

o prayznaniu 0 punktéw za egzamin, co bedzie rédwnoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminu,”

. 8) w przypadku gdy oswiadczenie kandydata, o ktérym mowa w pkt. v, bedzie nieprawdziwe,
Migdzywydziatowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje o przyznaniu 0 punktéw za

egzamin, co bedzie réwnoznaczne z niezaliczeniem w/w egzaminuy, ”

W) Miedzywydziatowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje interpretacji zdarzedi zwigzanych
z przebiegiem egzaminu, ktore mogg mieé wplyw na jego wynik. Decyzia Miedzywydziatowej

Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.”

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
zy pogj

Przewodniczgey Senatu
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